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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie sluzgce
«do cigglego pomiaru grubo$ci tasmy szkla okien-
nego.

W przemyS$le szklarskim operacje kontroli gru-
boSci taSmy szkla wykonuje sie co kilkadziesigt
minut recznie, najcze$ciej za pomocg Srub mikro-
metrycznych, a w niektérych urzadzeniach meto-
dami izotopowymi lub pneumatycznymi. Czynno$ci
te dla kazdego pomiaru musza byé powtarzane,
'sg pracochlonne i narazajg m. in. pracownika
manipulujgcego urzadzeniem na okaleczenia. Brak
prostych elementéw pomiarowych pracujacych
W sposOb nieprzerwany, uniemozliwia rozwigzanie
ukladéw regulacji grubo$ci tasmy szkla.

Zastosowanie znanych urzgdzen opartych na za-
‘'sadzie optycznej, akustycznej, ‘pojemnoS$ciowe]
badz radiacyjnej ze wzgledu na swg skompliko-
wang budowe i wysokie koszty produkcji jest
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bezposSrednio w czasie ciagnienia jej na maszy-
nie. Pomiar gruboSci dokonuje sie na maszynie
wyrobowej w dowolnym miejscu szeroko$ci ta§my,
tj. zar6wno w jej Srodku jak i na skrajach.

Urzadzenie wedlug wynalazku sklada sie
z dwoch identycznych czujnikéw, ktoére stanowig
zakudowane w koristrukcji metalowej cewki in-
dukcyjne z ruchomymi rdzeniami. Rdzenie te
z wystajacymi trzpieniami zakonczone ruchomymi
rolkami dotykaja z obydwu stron taémy szklanej.
Cewki jednego z czujnikéw polgczone w uklad
mostkowy stanowig galezie przeciwlegle mostka
w stosunku do galezi utworzonych z cewek dru-
giego czujnika. Dzieki zastosowaniu powyzszego
ukladu mostka, zmiana grubosci tasmy powodu-
jaca odpowiednig zmiane polozenia rdzeni wy-
woluje zmiane pradu niezréwnowazenia plyngcego
w zamontowanym w przekatni mostka piszgcym

nieoplacalne. Spotykane w innych przemystach 2 galwanometrze.
mikromierze oparte na zasadzie indukcyjnej po-
miaru, wykorzystujace zjawiska przesuwania sie Przedmiot wynalazku jest przedstawiony
jednego trzpienia w cewce, wzglednie wykorzy- w przykladach wykonania na rysunku, na kté6-
stujace wlasnoSci magnetyczne mierzonych cial, rym fig. 1 przedstawia pojedynczy czujnik po-
np. blachy stalowej, drutu, przez pomiar zmian 25 mijarowy, fig. 2 zesp6t dwéch czujnikéw jako
indukcyjnoSci stalej szeczeliny, réwniez nie zna- element pomiarowy grubodci ta§my, fig. 3 ideowy
lazly dotychczas zastosowania w przemyS$le szklar- schemat mostka pomiarowego, a na fig. 4 przed-
skim. stawiono charakterystyke czujnika tzn. zalezno§é
Urzadzenie wedlug wynalazku pozwala w ciagly napiecia na cewkach czujnika od stopnia prze-
sposéb mierzy¢é wahania grubo$ci tasmy szklanej 30 suniecia rdzenia.
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Podstawowym elementem ukladu pomiarowego
jest czujnik indukcyjny (fig. 1). Sklada sie on
z dwoch wzajemnie polgczonych cewek induk-
cyjnych (L), w ktérych przesuwa sie rdzen ze-
lazny 1. Qewki =zasilane sg pradem zmiennym,
50 okres6w o napieciu 24 V. Rdzen zelazny sta-
nowi cze$§é trzpienia 2 zakonczonego od strony
stykania sie z badanym materialem rolkg lozyska
kulkowego 3. Trzpieh dociskany jest do mate-
rialu nastawng sprezyng spiralng 4. Calo§é obu-
dowana jest konstrukcja metalowag 5. Konstrukcja
ta wraz z cewkami i trzpieniem daje sie usta-
wia¢ i przesuwaé na lozu S§lizgowym 6 za po-
moca pokretnej $§ruby nastawczej. Zesp6étr dwoch
takich czujniké6w 1, 1’ przedstawiony na fig. 2
odpowiednio usytuowany na konstrukcji maszyny
wyciggowej z obydwu stron przesuwajacej sie
taSmy szkla 7, stanowi podstawowy element po-
miarowy.

Na fig. 3 przedstawiono ideowy schemat po-
taczen elektrycznych czujnikéw. Cewki L,, L, jed-
nego czujnika polgczone sg w uklad mostkowy
i stanowig galezie przeciwlegle mostka w sto-
sunku do galezi utworzonych z cewek L; L,
drugiego czujnika. Prad niezréwnowazenia wy-
prostowany jest w diodzie (D) i doprowadzony
zostaje do przyrzadu M wskazujgcego wzglednie
rejestrujacego. Napieciem tym mozna réwniez za-
sila¢ uklad regulacji grubo$ci tas$my.

Przyrzad wedlug wynalazku dziala w nastepu-
jacy sposéb. — Pod wplywem zmian gruboSci
mierzonej taSmy szkla 7 majg miejsce wzajemne
przesuniecia sie rdzeni w cewkach, powodujgce
zmiany w indukcyjno$ci cewek i niezré6wnowaze-
nie mostka. Uklad pomiarowy charakteryzuje sie
tym, ze zastosowano tu wzajemng kompensacje
powstajgcych napieé w kazdym z pojedynczych
czujnikéw; tak wiec uklad znajduje sie w row-
nowadze, a w przekatni mostka napiecie jest state
zalezne tylko od mierzonej w danej chwili gru-
boSci ta$my, mimo drgan_tasmy i jej bocznych
przesunieé. Mostek reaguje (tj. w przekatni po-
jawia sie odpowiednia zmiana ' napiecia) dopiero

W momencie zmian grubo$ci mierzonej ta$my.

10

15

20

25

30

35

40

4

Zalezno$§¢ napiecia na wyjSciu z mostka w funk-
cji grubo$ci podaje wykres na fig. 4. Nachylenie
tej prostej mozna zmieniaé w zaleznoSci od. kon-
strukeji cewki i napiecia zasilania. W rozwigza-

* niu wynalazku przyjeto nachylenie prostej 40 mV

na 1 mm zmian grubo$ci tasmy. Powyisze na-
piecie pomiarowe doprowadzone jest do przy-
rzadu wskazujacego wzglednie wskazujgco-reje--
strujgcego wedlug ogélnie znanych zasad.

Wynalazek ma znaczenie dla automatycznego
mierzenia taSmy szklanej w czasie procesu pro-
dukcyjnego i umozliwia regulacje grubo$ci pro-
dukowanej tas$my. Urzadzenie do pomiaru gru-
bo$ci wedlug wynalazku charakteryzujgce sie tym,.
ze sklada sie z podwojnych konstrukeyjnie nie-
zaleznych czujnikéw indukcyjnych wedlug fig. 1
i 2, pozwala‘ na ciagly automatyczny pomiar
wahan grubo$ci formowanego wyrobu z praktycz--
nie zadang dokladnoScia. Sposéb polgczenia.
w ukladzie mostkowym czujnikéw (fig. 3) elimi-
nuje skutki tzw. bicia taSmy. Indywidualna kon-
strukcja kazdego z czujnikéw i ich lgczenie pa-
rami pozwala na dowolne i latwe usytuowanie:
wzdluz maszyny wzglednie w dowolnym miejscu
formowanego wyrobu. Przyrzad ten stanowi pod-
stawowy element ukladoéw regulacji grubo$ci tas--
my szklanej.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do cigglego pomiaru grubosci tas-
my szklanej za pomoca czujnikéw indukcyjnych
z ruchomymi rdzeniami, znamienne tym, ze skla-
da sie z dwoch indentycznych czujnikéw (1, 1°)
zakonczonych ruchomymi rolkami (3), umieszczo-
nych z obydwu stron przesuwajgcej sie tasmy
szklanej (7) i zamocowanych na konstrukecji ma-
szyny wyrobowej, przy czym cewki (L;, L,) jed-
nego czujnika polgczone sg w uklad mostkowy
i stanowig galezie przeciwlegte mostka w sto-
sunku do galtezi utworzonych z cewek (Lj Lyg)
drugiego czujnika.
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